Zatacznik nr 2 do Uchwaly Nr 230/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznanskiej z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zestawienie form, poziomdw i kierunkéw studiéw, na ktdre prowadzona jest rekrutacja kandydatow na rok akademicki 2020/2021

. ., Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Lp. Kierunek studiéw ; . - . , . . .
pierwszego stopnia drugiego stopnia pierwszego stopnia drugiego stopnia

1. | ARCHITEKTURA X X
2. | ARCHITEKTURA WNETRZ X
3. | AUTOMATYKA | ROBOTYKA X X X
4. | BIOINFORMATYKA X
5. | BUDOWNICTWO X X X X
6. | BUDOWNICTWO ZROWNOWAZONE/SUSTAINABLE BUILDING ENGINEERING X
7. | EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA X X
8. | ELEKTRONIKA | TELEKOMUNIKACJA X X X X
9. | ELEKTROTECHNIKA X X X X
10. | ENERGETYKA X X X X
11. | ENERGETYKA PRZEMYSLOWA | ODNAWIALNA X X
12. | FIZYKA TECHNICZNA X X
13. | INFORMATYKA X X X X
14. | INZYNIERIA BEZPIECZENSTWA X X
15. | INZYNIERIA BIOMEDYCZNA X X
16. | INZYNIERIA CHEMICZNA | PROCESOWA X X
17. | INZYNIERIA CYKLU ZYCIA PRODUKTU/PRODUCT LIFECYCLE ENGINEERING* X
18. | INZYNIERIA FARMACEUTYCZNA X
19. | INZYNIERIA LOTNICZA X
20. | INZYNIERIA MATERIAtOWA X X
21. | INZYNIERIA SRODOWISKA X X X X
22. | INZYNIERIA ZARZADZANIA X X X X
23. | KONSTRUKCJA | EKSPLOATACJA SRODKOW TRANSPORTU X X X X
24. | LOGISTYKA X X X X
25. | LOTNICTWO | KOSMONAUTYKA X X X X
26. | MATEMATYKA W TECHNICE X X
27. | MECHANIKA | BUDOWA MASZYN X X X X
28. | MECHATRONIKA X X
29. | SZTUCZNA INTELIGENCJA/ARTIFICIAL INTELLIGENCE X
30. | TECHNOLOGIA CHEMICZNA X X X X
31. | TECHNOLOGIE OCHRONY SRODOWISKA X X
32. | TELEINFORMATYKA X X
33. | TRANSPORT X X X X
34. | ZARZADZANIE | INZYNIERIA PRODUKCJI X X X X

“rekrutacja kandydatéw odbedzie sie w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku



